
レーザ回折式粒度分布測定装置

（マスターサイザー３０００）

機器見学会

学内対象（無料）2019年度 機器見学会

主催：農学部、研究基盤センター

乾式・湿式いずれも対応するレーザ回折式粒度分布測定装置が農学部に導
入され、共用機器として登録されましたので、機器見学会を開催します。
ご興味のある方は、是非見学に来られてください。

マスターサイザー3000（マルバーン・パナリティカル）

日時：7月31日(水) 16:00 ～ 18:00
（入退室自由）

場所：農学部本館棟 256室
担当：木村 匠 准教授
（農学部 地域農業工学科）

問い合わせ先
研究基盤センター事務室（理系複合棟307室） 泉水 仁
TEL：895-8967 E-mail：irc@lab.u-ryukyu.ac.jp


